
Ｃａｔｈｏｄｅ Ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ（ 陰極感度一様性 ） 
・図－１の設定でＸＹ軸±９０度を測定。 
・図－２の測定ブロックダイアグラムに示される回路構成が使用され、各ポイントでの陰極電流 
を測定する。 
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Ａｎｏｄｅ Ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ（ 陽極出力一様性 ） 
・図－３の設定でＸＹ軸±９０度を測定。 
・図－４の測定ブロックダイアグラムに示される回路構成が使用され、各ポイントでのＰＨＤを 
測定する。 
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図－３ 
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図－４ 

 



※ Ｃａｔｈｏｄｅ、Ａｎｏｄｅ Ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ共にＰＭＴの中心を０度とし最大径の 
９０度（－９０度）までを１０度ステップでＹ方向、Ｘ方向の測定を行いました。 
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